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Gas Chromatograph

ガス中不純物の高感度分析（１）

GC

LAAN-J-GC010

High Sensitive Analysis of Impurities in Gas (1)

工業・医療・食品など様々な分野で使用されるガスには、用途に応じた品質規格が定められている場合が多く、ガスの
純度試験が行われます。島津高感度ガスクロマトグラフシステム『Tracera』に搭載するバリア放電イオン化検出器
（BID）は、無機ガスと低級炭化水素を同時に高感度分析することができます。
本データシートでは、Traceraを用いたエチレン、食品添加用炭酸ガス中の不純物分析をご紹介します。

Fig.２ 食品添加用炭酸ガス中の不純物分析クロマトグラム

食品添加用炭酸ガスには、人の健康を害するような成分が含まれないよう、品質規格が設けられています。
食品添加用炭酸ガスのクロマトグラムをFig.２に示します。微量不純物として、CH4(2.2ppm)、C2H4(1.5ppm)を検出
しました。

2．食品添加用炭酸ガスの不純物分析
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※ベースライン補正あり

分析例

Fig.１ エチレン中の不純物分析クロマトグラム

エチレンは、化学原料として様々な用途に使用されている重要なガスであり、純度試験が不可欠です。
エチレンのクロマトグラムをFig.１に示します。微量不純物として、H2(30ppm)、CO(2ppm)、CO2(15ppm)、および
CH4(30ppm)を検出しました。

※ベースライン補正あり

1．エチレン中の不純物分析
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使用装置

使用装置
ガスクロマトグラフ Tracera（GC-2010 Plus A + BID-2010 Plus）
ガスサンプラ MGS-2010 
ソフトウェア GCsolution

分析条件
カラム Micropacked ST
カラム温度 35℃(2.5min) - 20℃/min - 250℃(0min) - 15℃/min - 270℃(5.42min) Total.20min
キャリアガス He
キャリアガス制御 圧力
圧力プログラム 250kPa(2.5min) – 15kPa/min – 400kPa(7.5min) (He)
注入モード Split (1:5)
注入口温度 150℃
検出器温度 280℃
放電ガス He：70mL/min
注入量 1mL

Fig.３ 島津高感度ガスクロマトグラフ
システム Tracera

Fig.４ ガスサンプラ MGS-2010

バルブ部 パージ用マニュアルフローコントローラー

MGS-2010はGC-2010 Plus用のマニュアルガスサンプラです。周辺大気の漏れ込みを低減するパージ機構が付いて
います。TraceraでO2、N2などの空気成分を分析する際には、HeパージしたMGS-2010で試料ガスを注入することによ
り、空気の混入を低減したデータを得ることができます。

分析条件


